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摘要(译)

在制造有机EL显示板的方法中，包括：制备基板;以行和列的矩阵形成像
素电极;形成沿行方向至少在像素电极之间沿列方向延伸的堤;通过在从堤
之间的多个间隙中选择的第一间隙中施加包括发光材料的墨水来形成第
一发光层;通过气相沉积法形成第二发光层，使其在与第一间隙相邻的第
二间隙中的第一发光层和像素电极上方连续;并且，在第二发光层上方形
成对电极，使与第二间隙相邻的堤的部分的高度大于与第一间隙相邻的
堤的部分的高度。
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